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令和４年度革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化推進事業補助金の採択

について 
                                    

京都市及び（公財）京都高度技術研究所では、市内中小企業者を対象に、大きな省エネ効

果が期待される革新的パワーエレクトロニクス（ＳｉＣを用いた次世代パワーデバイス等）

の実用化に向けた新たな技術開発や製品開発等に係る経費の一部を補助する「革新的パワー

エレクトロニクス実装・事業化推進事業補助金」を実施しています。 

この度、本事業において補助対象事業の募集を行い、有識者等による審査の結果、下記の

とおり採択案件を決定しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 採択件数 

  １件 

 

２ 採択一覧 

事業者名 事業テーマ 

株式会社 魁
さきがけ

半導体 
パワーエレクトロニクス用高分子－金属積層体のダ

イレクトボンディング装置の開発 

 

（参考）「革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化推進事業補助金」について 

１ 募集期間 

  令和４年６月１日（水）～６月３０日（木） 

２ 対象者 

  京都市内に事業所を有する中小企業者 

３ 対象事業 

  大きな省エネ効果が期待される革新的パワーエレクトロニクスの実用化に向けた部品、機

器・装置、ソフトウェア等の試作・製品開発等 

４ 補助対象期間 

交付決定日から令和５年３月１０日（金）まで 

５ 補助率・補助金額 

  補助率：２分の１以内 

補助金額：３００万円以内（千円未満切捨） 

広報資料 

（経済同時） 


